
課程⼤綱 講師/現職

真空概論 張慎周/崑⼭科技⼤學電機系 教授兼系主任

原⼦層沉積系統原理及其應⽤ ⿈⽟君/南臺科技⼤學電機⼯程系
專任助理教授

濺鍍製備氧化物及氮化物薄膜
於光觸媒與電⼦元件之應⽤ 張⾼碩/國⽴成功⼤學材料系 教授

鍍膜製程與設備(PVD與CVD) 洪政源/⾦屬⼯業研究發展中⼼光電技術組
研究員

濺鍍/蒸鍍製程薄膜結構及性
質應⽤

林郁洧/國家實驗研究院台灣儀器科技研究中
⼼智慧鍍膜設備發展組 研究員/國⽴清華⼤學

⼯程與系統科學系兼任副教授

 真空鍍膜實務操作
（濺鍍、蒸鍍、原⼦層沉積） 成⼤實驗室

分組報告、總結與檢討 李欣縈/國⽴成功⼤學理學院副院⻑

Register Now
曹櫻歷 ⼩姐 Sherry

真空鍍膜技術與實務應⽤訓練班
時間: 2025年2月13-14日

地點: 國立成功大學-光電系綜合大樓4樓(台南市東區大學路1號)

(1) ⼀天課程：基礎課程、進階課程⼆擇⼀，新台幣 3,500 元。
【學會會員價 2,800 元；學⽣價 2,400 元】

(2) 兩天課程：基礎課程+進階課程，新台幣5,100元。
【學會會員價 4,000 元；學⽣價 3,200 元】

(3) 三⼈ (含) 以上⼀同報名者，每⼈費⽤再享 200 元折價優惠。

[ 凡台灣鍍膜科技協會會員報名，均屬學會會員價 ]

台    灣    真    空    學    會
T a i w a n  V a c u u m  S o c i e t y

03-579-5046

taiwanvacuum@taiwanvacuum.org


